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(54) THIẾT BỊ ĐUN NẤU SỬ DỤNG KHÍ GA
(57)  Sáng chế đề cập đến thiết bị đun nấu sử dụng khí ga có phần phủ tấm đỉnh bằng kính 
để phủ mặt trên của tấm đỉnh dạng kim loại tấm. Tấm đỉnh có thể được sử dụng một cách 
độc lập như trước đó trong trường hợp phần phủ đỉnh bị hư hỏng, và còn có vẻ bề ngoài 
đẹp. Thiết bị này cũng bao gồm lỗ mở bộ đốt của tấm đỉnh (21) có đường kính nhỏ hơn lỗ 
mở bộ đốt của phần phủ tấm đỉnh (31). Phần phủ tấm đỉnh (3) được cố định tại một vị trí 
bởi tấm cố định phần phủ hình khuyên (6) mà được cấu thành từ: phần mép được uốn vào 
phía trong (62) tại đầu thấp hơn của phần dạng ống (61) mà được cố định vào phần mép 
của lỗ mở bộ đốt của tấm đỉnh (21); phần bít kín bảo vệ (32) được bố trí trên phần phủ tấm 
đỉnh theo cách phủ mặt trên của lỗ mở bộ đốt của phần phủ tấm đỉnh (31); và phần mép 
được uốn cong ra phía ngoài (63) tại đầu phía trên của phần dạng ống mà tựa lên mặt trên 
của phần bít kín bảo vệ. Kiềng (5) được cấu thành bằng cách cố định nhiều càng kiềng (52) 
vào khung kiềng hình khuyên (51) mà phủ phần bít kín bảo vệ (32) và tấm cố định phần 
phủ (6) từ phía trên. Trong trạng thái mà trong đó phần phủ tấm đỉnh (3) và tấm cố định 
phần phủ (6) được tháo rời, kiềng (5) có thể được lắp trên tấm đỉnh (2) trong trạng thái mà 
ở đó phần mép của lỗ mở bộ đốt của tấm đỉnh (21) được che bởi khung kiềng (51) từ phía 
trên.
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